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摘要(译)

一种超声波诊断装置，包括：超声波探头;成像单元，使用超声波探头向
对象发送超声波束并从对象接收超声波束，并将从超声波探头输出的接
收信号转换成图像，以针对每一帧生成对象的超声波图像;部位确定单
元，其使用由成像单元生成的超声图像来确定对象的成像部分;探头状态
确定单元，其确定超声探头是否处于空中发射状态或与受试者的接触状
态;以及设备控制单元，其控制所述部件确定单元，使得在所述探头状态
确定单元确定所述超声探头处于所述空中发射状态的情况下，以及在所
述部件确定单元探头状态确定单元确定超声探头已经从空中发射状态改
变到与对象的接触状态。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5b44ea9c-a2ce-4193-9bcb-a68352bf97f1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058187150/publication/US2018168546A1?q=US2018168546A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180168546%22.PGNR.&OS=DN/20180168546&RS=DN/20180168546

